Zalgcznik do uchwaty nr 41445 Senatu UTP

Zakladane efekty uczenia si¢ dla kierunku

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Wydzial INZYNIERII MECHANICZNEJ
nazwa kierunku studiow MECHATRONIKA
profil ogodlnoakademicki

poziom ksztalcenia

Studia drugiego stopnia

tytul zawodowy uzyskiwany przez absolwenta !

magister inzynier

dyscyplina lub dyscypliny,

do ktérych odnosz si¢ zakladane efekty uczenia si¢ 2

procentowy udzial dyscypliny?

Ingynieria mechaniczna- dyscyplina wiodgca ® 69 %
Automatyka, elektronika i elektrotechnika 21 %
Informatyka techniczna i telekomunikacja 10 %
[Eacznie: 100%
Efekty prowadzace do
Symbol efekts Efekty uzyskania kompetencji
zixgnj) n kz\;ytcohw Efekty uczenia si¢ dla kierunku -z czgsei 1 iniynie’rs.kich
(kod skladnika opisu)* -z czgdei 1T
(kod skladnika opisu) 6
WIEDZA:

ma szczegdtowa, uporzadkowang i rozszerzong wiedz¢ w zakresie zastosowania informatyki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz mechaniki

komputerowych algorytmow, aplikacji i innych narzadzi do optymalizacji i symulacji

K_wol potrzebng do projektowania, wytwarzania i analizy urzadzen mechatronicznych P7S_WG, P7S_WK P7S_WG
K_Wo02 ma poglebiong wiedzg w zakresie budowy systemow, uktadow i urzadzen mechatronicznych oraz materialéw stosowanych w ich wytwarzaniu P7S_WG P7S_WG
K_W03 ;112; l;l)zoyg%zeit))lz(;r;a; X]izi;zd\:i sslfrr]ezs;;:r(:;ir]?l;ci; kT:Ssuzz:éci}?:tr\::it]zizyma’roéci oraz w zakresie zintegrowanych systemoéw wytwarzania niezb¢dna do P7S_WG, P7S_WK P7S_WG, P7S_WK
K_W04 ma uporzadkowang i poglebiona wiedz¢ w zakresie projektowania ztozonych uktadéw i systemow mechatronicznych oraz zastosowania P7S_WG P7S_WG
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K_WO05 ma rozszerzong wiedz¢ dotyczaca proceséw diagnostyki, kontroli i metod pomiaréw parametréw uktadéw mechatronicznych. P7S_WG P7S_WG
K_W06 ma poszerzong i ugrunt.owanq. w1edzf; w zakresie .r.o.zu.mle'ma prgwnych, spotecznych, ekonomicznych i innych pozatechnicznych aspektéw P7S_ WK P7S_ WK
zwigzanych z prowadzeniem dzialalnoéci gospodarczej i inzynierskiej
K W07 ma poszerzona fm'e.dze; w zakre?,l.e obecnego stanu wiedzy, trendach w rozwoju i nowych osiagnieciach w zakresie mechatroniki oraz w zakresie P7S WG, P7S WK P7S WG, P7S WK
- ochrony wiasnosci intelektualnej i prawa patentowego - - - -
K_WO08 ma pogk;blor_lq wiedzg w zakresie obcojezycznej terminologii stosowanej w obszarze informatyki, elektroniki i mechaniki oraz ich zastosowania P75 WK P7S_WG , P7S_ WK
w mechatronice
UMIEJETNOSCI:
potrafi wykorzystywa¢ posiadana wiedzg oraz samodzielnie ja poszerza¢ poprzez pozyskiwanie informacji z réznych zrodet; potrafi faczy¢ uzyskane
: ; e . S L . P L . . P7S_UW, P7S_UK,
K_U01 informacje, dokonywac¢ ich interpretacji oraz krytycznie je oceniac, a takze formutowa¢ wnioski i uzasadnienia w zakresie zagadnien dotyczacych P75 UU P7S_UW
mechatroniki, ma przygotowanie niezb¢dne do pracy w srodowisku przemystowym zwigzanym z pracg inzyniera mechatronika -
potrafi ocenia¢ przydatno$¢ i efektywno$¢ funkcjonowania ukladéw mechatronicznych, w tym zespolow elektrycznych, elektronicznych,
K_U02 . . \ . . \ . . P7S_UW P7S_UW
- mechanicznych i uktadow sterujacych, a takze przeprowadzaé proces ich testowania - -
potrafi w sposdb wystarczajacy postugiwac sie jezykiem technicznym rowniez w jezyku obcym, zgodne z wymaganiami okre$lonymi dla poziomu
K_U03 B2+ Europejskiego Systemu Opisu Ksztalcenia Je¢zykowego, w celu porozumiewania sig¢, rozumienia zagadnien inzynierskich, czytania ze P7S_UK, P7S_UU P7S_UW
zrozumieniem oraz wyglaszania prezentacji na temat realizowanych projektow z zakresu mechatroniki
K U04 potrafi planowaé¢ i przeprowadza¢ pomiary, symulacje komputerowe, dobiera¢ metode obliczeniowa, jezyk programowania oraz interpretowac P7S_UW, P7S_UK, P7S UW
- i dokumentowa¢ uzyskane wyniki badan, a takze formutowa¢ wnioski w ramach prowadzonych eksperymentow w zakresie mechatroniki P7S_UO -
K U05 potrafi samodzielnie zaprojektowa¢ i samodzielnie lub w zespole wykonaé aplikacje i procedury komputerowe z wykorzystaniem nowoczesnych P7S_UW, P7S_UU, P7S UW
- technologii informatycznych, opracowac system informatyczny wspomagajacy zarzadzanie zgromadzonymi danymi P7S_UO -
potrafi prawidlowo okre$li¢ cechy i parametry prostych i ztozonych uktadow mechatronicznych, zaprojektowaé, zbudowac i uruchomié je, w tym
K_U06 dokona¢ doboru materiatlow konstrukcyjnych i opracowa¢ technologi¢ wytwarzania wybranych podzespotdéw, potrafi dokonaé analizy elementow P7S_UW, P7S_UW

i systemow mechatronicznych stosujac typowe metody i narz¢dzia
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ma umiej¢tnos$¢ przygotowania i opracowania prezentacji naukowej dotyczacej realizowanego zadania inzynierskiego wraz z oméwieniem wynikow

P7S_UW, P7S_UK,

Ko7 wiasnych oraz prowadzi¢ dyskusje dotyczaca rozwigzywania ztozonych problemow z dziedziny mechatroniki w jezyku polskim i obcym P7S_UU P7S_UW
potrafi samodzielnie i w zespole dokona¢ wielowariantowej analizy ekonomicznej opracowanego projektu technicznego z zakresu mechatroniki
. - L o . . . I . P7S_UW, P7S_UK,
K_U08 uwzgledniajacego koszt materialow, energii i naktadu pracy dla wyrobu lub uktadu podejmujac racjonalne decyzje, warunkujace rozwoj systemow P7S_UW
- . .S, : . . - P7S_UO, P7S_UU
mechatronicznych w aspekcie zarzadzania i budowy struktur organizacyjnych w srodowisku pracy - -
KOMPETENCJE SPOLECZNE:
K KO1 potrafi pracowa¢ samodzielnie i wspoldziala¢ w zespole przyjmujac w nim rézne role, potrafi dziata¢ i wspoétdziata¢ w sposob kreatywny P7S KK. P7S KR
- i przedsigbiorczy oraz okresla¢ priorytety i kolejnos¢ dziatan - -
rozumie potrzebe uczenia si¢ i samodzielnego doksztalcania sig, rozumie potrzebe i uwzglednia konieczno$¢ poznawania i stosowania nowych
K_K02 " . . L . . P7S_KK, P7S_KR
technologii, przez co potrafi doradza¢ w zakresie optymalnych rozwigzan technicznych w systemach mechatronicznych
K K03 ma $wiadomo$¢ i rozumie wptyw stosowanych technologii na srodowisko, ma §wiadomos¢ o pozatechnicznych skutkach podejmowanych dziatan P75 KK. P7S KO
- inzynierskich, ich wptywu na srodowisko i jest Swiadomy zwigzanych z tym ograniczen - -
K K04 ma $wiadomos$¢ roli spotecznej absolwenta uczelni technicznej, potrafi wskazywac i rozwigzywaé problemy zwiazane z wykonywaniem zawodu P7S_KO, P7S_KR,

inzyniera, rozumie potrzebe przekazywania informacji zwiazanej z osiagnigciami techniki w sposob zrozumiaty

P7S_KO
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objasnienia
ogodlna liczba kierunkowych efektow uczenia si¢ — dla nowych kierunkow / poziomow studiow zaleca si¢ zdefiniowanie okoto 30 efektow uczenia dla studiow I stopnia oraz okoto 20 efektow uczenia si¢ dla studiow II stopnia, w
proporcji poszczegdlnych kategorii zblizonej do 2:2:1 (W:U:KS),

w opisie efektow uczenia si¢ nalezy uwzgledni¢ charakterystyki I i II stopnia PRK oraz efekty uczenia si¢ w zakresie znajomosci jezyka obcego

Lo nalezy wskaza¢ odpowiedni tytut zawodowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w rozdziale 7. rozp. MNiSW z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie studiow (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1861), tytuly zawodowe to: ,,licencjat”, ,,inzynier”,

,magister”, ,,magister inzynier” oraz: ,licencjat pielggniarstwa”, , licencjat potoznictwa”, ,,inzynier architekt”, ,,inzynier pozarnictwa”, ,,magister inzynier architekt”, ,magister inzynier pozarnictwa”, ,,magister
pielggniarstwa”, ,,magister potoznictwa”, ,lekarz”, ,lekarz dentysta”, ,,lekarz weterynarii”, ,, magister farmacji”, ,,magister inzynier architekt”

— nazwy dyscyplin, do ktérych przyporzadkowano kierunek zgodne z rozp. MNiSW z dnia 20 wrzes$nia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1818) wraz
ze wskazaniem procentowego udzialu dyscyplin, w ktérych uzyskiwane sa efekty uczenia si¢, przy czym suma udziatéw musi wynosi¢ 100%, wynik nalezy poda¢ w zaokragleniu bez warto$ci utamkowych (zgodnie z art. 214
ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe —Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1669) oraz §3 ust. 4 rozp. MNiSW z dnia 27 wrze$nia 2018 r. w sprawie studiow (Dz. U. z 2018 r.
Poz. 1861))

—w przypadku kierunkow przyporzadkowanych do wiecej niz jednej dyscypliny zgodnie z art. 53. ust. 2. PSWIN konieczne jest wskazanie dyscypliny wiodacej, w ramach ktérej uzyskiwana jest ponad potowa efektow uczenia
sie

- nalezy odnie$¢ / uwzglednié¢ pelen zakres charakterystyk dla kwalifikacji odpowiednio na poziomie 6 PRK (studia I stopnia) lub 7 PRK (studia Il stopnia) okreslonych w czesci I zalacznika do rozp. MNiSW z dnia 14 listopada
2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektow uczenia sig¢ dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2218) — wskaza¢ kod skfadnika opisu

- dotyczy wylacznie studiéw z dziedziny sztuki (kolumne nalezy usunaé¢ w przypadku kierunkow, ktére nie zostaly przyporzadkowane do tej dziedziny) - odnie$¢ / uwzgledni¢ odpowiednie charakterystyki dla kwalifikacji
odpowiednio na poziomie 6 PRK (studia | stopnia) lub 7 PRK (studia Il stopnia) okreslone w czesci II zalacznika do rozp. MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektow uczenia sie dla
kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2218) —dla okres$lonych efektow kierunkowych wskazaé kod sktadnika opisu oraz zakres charakterystyk z dziedziny sztuki z czesci 11

- dotyczy wylacznie studiow, po ktorych nadawane sg tytuly zawodowe ,,inZynier”, ,,magister inzynier” lub réwnorzedne (kolumne nalezy usunaé¢ w przypadku kierunkéw, po ktérych nadawane sa tytuly zawodowe:
Hlicencjat”, ,,magister” lub rownorzedne) - odnies¢ / uwzglednié¢ pelen zakres charakterystyk efektow uczenia si¢ dla kwalifikacji odpowiednio na poziomie 6 PRK (studia I stopnia) lub 7 PRK (studia Il stopnia) okreslone w
czesei III zalacznika do rozp. MNiISW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektow uczenia si¢ dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2218)
—dla okreslonych efektow kierunkowych zwigzanych z uzyskiwaniem kompetencji inzynierskich wskaza¢ odpowiedni kod sktadnika opisu z czesei 111

symbole kierunkowych efektéw ksztalcenia

K (pierwsza litera) — kierunkowy efekt ksztalcenia

W — wiedza

U — umiejetnosci

K — kompetencje spoteczne

01, 02, ... - numer efektu ksztatcenia w postaci dwoch cyfr (numery 1-9 nalezy poprzedzi¢ cyfra 0)




Informacje ogélne o programie studiow

zatqcznik do uchwaty nr4/445 Sen atu UTP z dnia 24 czerwca 2020T.

KIERUNEK: MECHATRONIKA

PROFIL: PROFIL OGOLNOAKADEMICKI

POZIOM STUDIOW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5 letnie, magister -inzynier)
FORMA STUDIOW: STUDIA STACJONARNE

taczna liczba godzin zaje¢ dydaktycznych

taczna liczba pkt. ECTS jaka student musi uzyska¢ w ramach zajeé prowadzonych z
bezposrednim udziatem NA lub innych oséb prowadzacych zajecia

(w przypadku studiéw stacjonarnych ponad 50% z ogélnej liczby pkt. ECTS)

liczba pkt. ECTS jaka student musi uzyska¢ w ramach zajec¢ z dziedziny nauk humanistycznych
lub nauk spotecznych

(nie mniej niz 5 pkt. ECTS, nie dotyczy kierunkéw przypor h do dziedziny nauk istycznych lub nauk
spotecznych)

liczba pkt. ECTS za zajecia do wyboru

(nie mniej niz 30% z ogélnej liczby pkt. ECTS)

zajecia zwigzane z prowadzong w uczelni dziatalno$ciag naukowa w dyscyplinie / dyscyplinach,
do ktérych przyporzadkowano kierunek studiéw wskaza¢ wytgcznie dla kierunku o profilu
ogélnoakademickim

(ponad 50% 7 ogélnej liczby pkt. ECTS)

zajecia ksztattujace umiejetnosci praktyczne wskaza¢ wytacznie dla kierunku o profilu
praktycznym

(ponad 50% 7 ogélnej liczby pkt. ECTS)

960 godz.
53 pkt. ECTS
5 pkt. ECTS
36 pkt. ECTS
82 pkt. ECTS
---  pkt. ECTS




e
WYDZIAL INZYNIERII MECHANICZNE] PLAN STUDIOW NR I
PROFIL: PROFIL OGOLNOAKADEMICKI
POZIOM STUDIOW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5 letnie, magister -inzynier)
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY FORMA STUDIOW: STUDIA STACJONARNE
IM. J. i J. SNIADECKICH KIERUNEK: MECHATRONIKA pieczqtka uczelni
w BYDGOSZCZY SPECJALNOSC: 1. MECHATRONIKA PRZEMYSLOWA
2. MECHATRONIKA POJAZDOW
X GODZINY ROZKEAD ZAJEC W SEMESTRZE
r_% Liczba w tym sem. | sem. II sem. I11 sem. IV
g NAZWA PRZEDMIOTU / ZAJEC U et % ) Liczba godzin w semestrze
:lxs. i-néw| czeit ECTS = w ¢ t P/s w ¢ L E w ¢ L E w ¢ L E w ¢ L
S S S
A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
1. |Mechatronika uzytkowa ! 2 2 60 30 30 30 30
2. |Przedsigbiorczos$¢ 2 3 45 45 30 15
3. |Ergonomia w mechatronice 1 1 15 15 15
4. |Prawo w mechatronice 1 1 15 15 15
RAZEM 0 6 - 135 105 0 30 0 75 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0
75 30 30 0
" " e sem. | sem. II sem. I11 sem. IV
ions zzaeln gers E v ¢ t S w el B fwl el Blw] el B w]e|u]?®
S S S S
PODSUMOWANIE ARKUSZA 1 0 6 7 135 105 0 30 0 75 0 0 0 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
75 30 30 0
egzaminow 0 0 0 0
Liczba: zaliczen 3 1 2 0
pkt. ECTS 4 1 2 0
Uwagi: Obowigzuje od semestru letniego roku akademickiego: 2020/2021
Legenda:
1. Mechatronika uzytkowa - przedmiot prowadzony bedzie w jezyku obcym W -wykfad
o - twiczenia audytoryjne
L - ¢wiczenia laboratoryjne, lektorat jezykéw obcych
P - ¢wiczenia projektowe
S - seminarium
T - Zajecia terenowe
’_l - egzamin
ARKUSZ 1
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PLAN STUDIOW NR I

PROFIL: PROFIL OGOLNOAKADEMICKI
POZIOM STUDIOW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5 letnie, magister -inzynier)
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY FORMA STUDIOW: STUDIA STACJONARNE
IM. J. i J. SNIADECKICH KIERUNEK: MECHATRONIKA pieczqtka uczelni
w BYDGOSZCZY SPECJALNOSC: 1. MECHATRONIKA PRZEMYSLOWA
2. MECHATRONIKA POJAZDOW
Liczba GODZINY ROZKEAD ZAJEC W SEMESTRZE
s w tym sem. | sem. II sem. I11 sem. IV
§ _i NAZWA PRZEDMIOTU / ZAJEC e | st . % Liczba godzin w semestrze
- ng czent EpCT.S = w ¢ t P/s w [ L w [ L E w ¢ L E w ¢ L
S S
B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
1. |Wybrane zagadnienia z matematyki stosowanej 1 3 45 30 15 30 [ 15
2. |Elektronika i elektrotechnika 1 2 6 60 30 15 15 15 | 15
3. |Kinematyka i dynamika uktadéw mechatronicznych 1 2 6 75 30 15 30 15 30
4. |Pomiary w mechatronice 2 3 45 30 15 30 15
5. | Uktady regulacji i sterowania 2 5 75 30 15 30 30 [ 15 | 30
6. |Algorytmy i struktury danych - jezyki programowania 1 3 30 30 30
7. |Przygotowanie i ztozenie pracy dypl j oraz pr ie do inu dypl 1 20
RAZEM 2 1 46 | 330 | 150 60 % 30 150 60 [ 90 [ 30| O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
330 0 0 0
" " e sem. | sem. II sem. I sem. [V
ions z:eln gers E v ¢ t S w el B fwl el Blw] el Bw]e|u]?®
S S S S
PODSUMOWANIE ARKUSZA 1+2 2 17 53 | 465 | 255 60 120 30 225] 60 90]30] 0 0130]0130]0 0 0 0 0 0 0
405 30 30 0
egzaminoéw 2 0 0 0
Liczba: zaliczen 13 1 3 0
pkt. ECTS 30 1 22 0
Uwagi: Obowigzuje od semestru letniego roku akademickiego: 2020/2021
1. Mechatronika uzytkowa - przedmiot prowadzony bedzie w jezyku obcym Legenda:
W -wyktad
o - twiczenia audytoryjne
L - ¢wiczenia laboratoryjne, lektorat jezykéw obcych
P - ¢wiczenia projektowe
S - seminarium
T - zajgcia terenowe
’_l - egzamin
ARKUSZ 2
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PLAN STUDIOW NR I

PROFIL: PROFIL OGOLNOAKADEMICKI
POZIOM STUDIOW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5 letnie, magister -inzynier)
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY FORMA STUDIOW: STUDIA STACJONARNE
IM.]. i]. SNIADECKICH KIERUNEK: MECHATRONIKA
w BYDGOSZCZY SPECJALNOSC: 1. MECHATRONIKA PRZEMYSLOWA pieczqtka uczelni
GODZINY ROZKEAD ZA]EC W SEMESTRZE
Liczba
o wtym sem. | sem. II sem. III sem. [V
Ag _g NAZWA PRZEDMIOTU / ZAJEC g Liczba godzin w semestrze
- i- 8
- i :;:n EkaTLS < W ¢ b B/S w ¢ L w o L P w ¢ L P w ¢ L
S S
C.1 PRZEDMIOTY SPECJALNOSCIOWE
1. |Systemy mechatroniczne w inzynierii produkcji 1 1 4 60 30 30 - 30
2. |Programowanie sterownikow przemystowych 2 4 45 15 30 15 30
3. |Programowanie w mechatronice 1 3 7 105 60 15 15 15 30 | 15| 15 15
4. |Napedy w mechatronice 2 4 45 15 15 15 15 | 15 15
5. |CAD w mechatronice 1 2 30 30 0 30
6. |Sieci przemystowe 1 2 3 60 15 15 30 H 15 | 30
7. |Projektowanie systeméw mechatronicznych 1 1 5 45 30 15 - 15
8. | Projekt zespotowy 1 5 60 60 60
9. [Seminarium dyplomowe 2 3 45 45 15 30
RAZEM 4 15 37 | 495 165 30 % 210 0 0 0 0 | 120 30 | 75 | 120| 45 0 15 | 90 0 0 0 0
0 345 150 0
" . & sem. | sem. II sem. III sem. [V
e f:eln EPCTZ‘ E W ¢ b nrs w ¢ L P w ¢ L P w ¢ L P w ¢ L P
S S S S
PODSUMOWANIE ARKUSZA 14243 6 32 90 90 | 420 90 210 | 240 225( 60 [ 90 | 30 | 120| 30 | 105|120 75| O | 15| 90| O 0 0 0
405 375 180 0
egzaminoéw 2 2 2 0
Liczba: zaliczen 13 11 8 0
pkt. ECTS 30 30 30 0
Uwagi: Obowigzuje od semestru letniego roku akademickiego: 2020/2021

1. Mechatronika uzytkowa - przedmiot prowadzony bedzie w jezyku obcym

:|—]m-ur'n~é

Legenda:

- wyktad

- twiczenia audytoryjne

- ¢wiczenia laboratoryjne, lektorat jezykéw obcych
- ¢wiczenia projektowe

- seminarium

- zajgcia terenowe

- egzamin

ARKUSZ 3




WYDZIAL INZYNIERII MECHANICZNE]

PLAN STUDIOW NR I

PROFIL: PROFIL OGOLNOAKADEMICKI
POZIOM STUDIOW: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5 letnie, magister -inzynier)
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY FORMA STUDIOW: STUDIA STACJONARNE
IM.J.i]. SNIADECKICH KIERUNEK: MECHATRONIKA
w BYDGOSZCZY SPECJALNOSC: 2. MECHATRONIKA POJAZDOW pieczqtka uczelni
Liczba GODZINY ROZKEAD ZAJEC W SEMESTRZE
s w tym sem. | sem. II sem. I11 sem. IV
% _i NAZWA PRZEDMIOTU / ZAJEC con | s " % Liczba godzin w semestrze
- ing czef EpCT.S = w ¢ t P/s w [ L w [ L E w ¢ L E w ¢ L -
S S
C.2 PRZEDMIOTY SPECJALNOSCIOWE
1. |Eksploatacja pojazdéw i maszyn roboczych 1 1 5 60 30 30 30
2. |Programowanie mikrokontroleréw 2 4 60 30 30 30
3. | Uktady mechatroniczne w pojazdach 1 1 4 45 15 30 30
4. [Systemy pomiarowe w pojazdach 2 4 45 15 15 15 15 | 15
5. |Napedy i uktady sterowania pojazdéw 1 2 5 90 30 30 30 30 | 30
6. | Transmisja danych 1 1 4 60 30 30 - 30
7. | Diagnostyka w mechatronice pojazdow 2 3 30 15 15 15 15
8. |Projekt zespotowy 1 5 60 60 60
9. |Seminarium dyplomowe 2 3 45 45 15 30
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egzaminow 2 3 1 0
Liczba: zaliczen 13 11 7 0
pkt. ECTS 30 30 30 0
Uwagi: Obowigzuje od semestru letniego roku akademickiego: 2020/2021

1. Mechatronika uzytkowa - przedmiot prowadzony bedzie w jezyku obcym

Legenda:

- wyktad

- ¢wiczenia audytoryjne

- ¢wiczenia laboratoryjne, lektorat jezykéw obcych
- ¢wiczenia projektowe

- seminarium

- zajecia terenowe
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- egzamin
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